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La Unidad de Microscopia del Servicio Central de Apoyo a la Investigacion (SCAI) de la UCO ha
incorporado un Microscopio Confocal e Interferométrico para la caracterizacion de la superficie de
materiales con cargo al proyecto EQC2019-006603-P concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovacion
y Universidades a través de las Ayudas para la Adquisicion de Equipamiento Cientifico-Técnico
correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigacion y Equipamiento Cientifico-
Técnico (Plan Estatal 1+D+i 2017-2020) (convocatoria 2018), cofinanciado por la Agencia Estatal de
Investigacion (AEl) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo Responsable Cientifico
es el investigador Urbano Navarro, Francisco José.

OBIJETIVO y FUNCIONALIDAD DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO
Caracteristicas del equipamiento adquirido.

Microscopio Leica DCM8 con tecnologia confocal e interferométrica para realizacion de ensayos de
perfilometria en el rango micrométrico y nanométrico.

El equipo DCM 8 permite la visualizacion tridimensional y la medicién sin contacto de superficies en
tres dimensiones, siendo capaz de ofrecer en un Gnico equipo un microscopio estandar con variacién
de foco, un microscopio confocal y un interferémetro. Puede trabajar en distintos modos para obtener
Imagen de Campo Claro, Imagen de Campo Oscuro, Imagen Confocal, Imagen Dual Confocal /
Campo Claro, Perfilometria Confocal, Interferometria PSI, Interferometria PSI Extendida e
Interferometria VSI.

Permite la visualizacion y la forma y rugosidad de superficies y capas en la escala micrométrica y
nanomeétrica, en superficies con pendientes locales muy elevadas, muestras de baja reflectividad o
compuestas por materiales disimilares.

El sistema cuenta con un sistema de iluminaciéon de 4 LEDs: Azul 460 nm, Verde 530 nm, Rojo 630
nm y Blanco centrado en 550 nm. La iluminacion pulsada con los tres primeros permite obtener
imagen color en tiempo real y sin interpolacion. Los 4 LEDs pueden ser utilizados independientemente
para adquisicion confocal mientras que para la interferometria VS| hace uso del LED blanco.

El Leica DCM 8 incorpora dos softwares: Leica SCAN® (Software de adquisicién y control del equipo)
y Leica MAP® (Software de analisis y medicion en 3D).

Microscopio digital Leica DVM6. Asimismo, como complemento se ha adquirido unmicroscopio digital
Leica DVM6 que combina la dptica Leica de alta calidad con el nuevo concepto dptico y digital, lo que
proporciona al usuario un equipo de altas prestaciones, facil de usar. Se trata de un microscopio digital
con una unica ruta optica axial lo que conjuntamente con su correccidn Optica plan-apocromatica le
confiere una reproduccién real de la imagen sin necesidad de recurrir a algoritmos de mejora de
imagen como sucede en los microscopios de tipo estereoscopico.

Valor afiadido e impacto cientifico-tecnologico de la adquisicion

La combinacién de las tecnologias confocal e interferométrica permite realizar mediciones topogréaficas
precisas Y fiables en un rango que empieza por los milimetros y llega hasta los nanémetros.



En el campo de la metrologia sin contacto de superficies existia en los Ultimos afios una ardua
competencia entre los interferémetros y los perfildmetros confocales, a pesar de que ambas tecnologias
permiten realizar mediciones topograficas precisas y fiables en un rango que empieza por los milimetros
y llega hasta los nanémetros.

Este equipo es particularmente adecuado para determinar las caracteristicas de las texturas o estado
superficial de piezas fabricadas por cualquier técnica de conformacion y especialmente por
procedimientos de impresion aditiva en 3D, por micromecanizado por arranque de viruta, por deposicion
de capas delgadas mediante PVD o CVD, por proyeccion, pulverizacién, inmersién, entre otros.

Ademas, servira para caracterizar recubrimientos de baja mojabilidad, anti-hielo, baja friccion,
antiadherentes y superficies sometidas a corrosion.

Técnicas o investigaciones que el equipo permitira desarrollar o abordar.

El equipamiento incorporado permitira desarrollar investigaciones relacionadas con las siguientes lineas
de investigacion:

o Caracterizacion y medicion de superficies de componentes obtenidos mediante fabricacion aditiva.

o Caracterizacion y medicion de superficies metalicas y poliméricas modificadas para la obtencién de
baja mojabilidad, superficies antihielo, hidrofdbicas, superdhidrofébicas, oleofobicas, antisuciedad,
antibacterianas, superficies de baja friccion, superficies antiadherentes, entre otras.

o (Caracterizacion y medicion de superficies obtenidas por micromecanizado por arranque de viruta.

o (Caracterizacion de estados superficiales modificados por corrosion, chorreado, decapado con laser,
ablacién laser, decapado quimico, entre otros.

e Caracterizacion y medicion de componentes electronicos y microelectrénicos.

e Fabricacion y caracterizacion de superficies con base metalica, de baja adhesion y duraderas.

o (Caracterizacion y medicion de capas poliméricas y recubrimientos sobre sustratos metalicos.

e Estudio de compatibilidad entre distintos biocombustibles/combustibles alternativos y el sistema de
alimentacion del motor. Analisis del ataque que produzca el combustible sobre la superficie del
material que compone el sistema de alimentacién.

Equipo responsable y potencial de utilizacion por parte de otros grupos de investigacion.

El equipamiento adquirido estad a disposicion de los grupos de investigacién de la Universidad de
Cordoba, asi como a aquellos grupos externos pertenecientes a otros organismos publicos de
investigacion o empresas privadas que asi lo demanden.

Los equipos se encuentran ubicados en la Unidad de Microscopia del SCAI, siendo el responsable de
su uso y mantenimiento el personal técnico de dicha Unidad.

Los usuarios interesados pueden contactar con los responsables en el teléfono 957 21 8734, en el corro
electrénico microscopia@uco.es o solicitar las correspondientes prestaciones de servicio a través de la
Plataforma LIMS del SCAI.



https://www.uco.es/investigacion/portal/microscopia-electronica#personal
mailto:microscopia@uco.es
https://www.uco.es/investigacion/portal/acceso-a-lims-solicitudes

Microscopio Leica DCM8 con tecnologia confocal e interferométrica para
realizacién de ensayos de perfilometria en el rango micrométrico y nanométrico.
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Microscopio digital Leica DVM6




